Instytut Chemii Organicznej
Polskiej Akademii Nauk

tel.: +48 22 343 23 20, fax: +48 22 632 66 81
Kasprzaka 44/42, 01-224 Warszawa
www.icho.edu.pl

Harmonogram postepowania habilitacyjnego
dra Dominika Sebastiana Koszelewskiego

1. Dnia 23 kwietnia 2019 roku zostalo wszczete postepowanie habilitacyjne dra
Dominika Sebastiana Koszelewskiego w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia.

2. Dnia 27 wrzesnia 2019 roku Rada Naukowa Instytutu Chemii Organicznej PAN
wyznaczyta trzech cztonkéw komisji habilitacyjnej:

- dr. hab. Sebastiana Stecko z Instytutu Chemii Organicznej PAN na sekretarza komisji;

- prof. dr. hab. Pawta Kafarskiego z Politechniki Wroctawskiej na recenzenta;

- prof. dr. hab. Bartlomieja Furmana z Instytutu Chemii Organicznej PAN na cztonka komisji.

3. Dnia 7 listopada 2019 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytutéw powotata
komisje habilitacyjng w sktadzie:

- prof. dr hab. Zofia Gdaniec, przewodniczacy komisji, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN;

- dr hab. Sebastian Stecko, sekretarz komisji, Instytut Chemii Organicznej PAN;

- prof. dr hab. Maciej Szaleniec, recenzent, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN;
- prof. dr hab. Maria Koziotkiewicz, recenzent, Politechnika Lodzka;

- prof. dr hab. Pawet Kafarski, recenzent, Politechnika Wroctawska;

- dr hab. Jolanta Mierzejewska, cztonek komisji, Politechnika Warszawska;

- prof. dr hab. Barttomiej Furman, cztonek komisji, Instytut Chemii Organicznej PAN.

4. Dnia 27 grudnia 2019 roku zakonczono zbieranie recenzji.

5¢ Dnia 14 stycznia 2020 roku komisja habilitacyjna podjeta uchwate rekomendujaca
Radzie Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN nadanie dr. Dominikowi Sebastianowi
Koszelewskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

6. Dnia 28 lutego 2020 roku Rada Naukowa Instytutu Chemii Organicznej PAN podjeta
uchwate o nadaniu dr. Dominikowi Sebastianowi Koszelewskiemu stopnia doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk S$cistych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk
chemicznych.
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